
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
水分分析計、モデル５８００ 
限界水分測定に優れた能力を発揮 
限界水分測定用として、純粋ガスの製造；オレフィンの製

造、貯蔵、輸送；半導体ガス；工業ガスの製造、品質保証

などの分野で使用される。これらの用途に限らず、

AMETEK水分分析計、モデル 5800に切り替えることをお
勧めします。モデル 5800 は、桁違いの高精度、複数ガス
との互換性、高い応答速度、広い測定範囲など優れた運転

性能を備えている。 
 
特徴 
桁違いの高精度 
モデル 5800 は、正確な測定結果が求められる水分測定用には理想的な分析計である。
下記の表に露点／霜点の精度が±2～3°C の他社の水分分析計と比較した場合の、モデ
ル 5800の精度等級を示す。 
 

水分濃度 モデル 5800精度 他社の分析計 
0.100 ppmv ±20 ppbv +65 ppbv ～ -45 ppbv 

1.0 ppmv ±0.05 ppmv +0.6 ppmv ～ -0.4 ppmv 
5.0 ppmv ±0.25 ppmv +2.6 ppmv ～ -1.8 ppmv 

ppbv：体積 ppb、ppmv：体積 ppm 
 
複数ガスとの互換性 
工業ガス、高純度ガスまたは半導体グレードガスの分析が必要で、広範囲のガスとの互換性が求められる場合には、モデ

ル 5800に切り替えることが望ましい。モデル 5800は、不活性ガス(He, Ar, Ne, Xe, Kr), O2, H2, N2, NO, CO、炭化水素、
空気、その他六フッ化硫黄など特殊ガスを含む、実質上すべての非腐食性ガスと完全な互換性を有する。ガスの変更は簡

単且つ迅速に行うことができる。 
 
高い応答速度 
モデル 5800では、定常状態読みの 63%が 5分以内に得られる。これは 0.1–100 ppmvレンジの他社の水分分析計よりも
遙かに早い。この分析計には非平衡測定技術が採用されているため、乾燥プロセスでも加湿プロセスでもこのような優れ

た応答性能が得られる。 
 
内部チェック 
NIST－システムによりトレースされる内蔵蒸気発生器が採用されているため、モデル 5800のユーザーは、サンプルガス
を使って何時でも、迅速に分析性能を確認することができる。蒸気発生器は、調整済みガスに所定量の水分を加える。こ

うして得られた、水分の判っているガスを分析計センサーに送り、センサーそのものやシステム全体の動作チェックを行

う。分析計が所定のチェックを行わなかった場合には、アラーム接点を介して警報が出される。チェック・シーケンスは

プログラムされたスケジュールに従って、或いは手動でスタートさせる。 
 
広い測定レンジ 
モデル 5800は、0.02 ppmv (20 ppbv)から 10.00 ppmvまでの範囲で測定を行う。レンジは 0.1 ppmv – 100 ppmvに較正
されている。ユーザー自身が設定することができる、2つの出力 4–20 mAが設けられ、運転レンジのすべての領域をカ
バーするために使用される。一方のアナログ出力は、予想される最大測定レンジ全体にわたって高い分解能を保持できる

ように、自動的にレンジ設定される。 
 
性能仕様 
互換性のあるガス：不活性ガス(He, Ar, Ne, Xe, Kr), O2, H2, N2, NO, CO、炭化水素、空気、その他六フッ化硫黄など特殊
ガス。CO2には特注の測定セルが必要である。（その他のガスとの互換性については、メーカーにお問い合せ下さい。） 
レンジ：0.02–100 ppmv。1,000 ppmvまでの変化の傾向を表示する。表示器はプログラムによって ppmv, ppbvまたは露
点（圧力の入力が＊必要）表示モードを設定できる。 
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検出限度：0.02 ppm 
精度：±20 ppbvまたは読みの 5%の内、何れか大きい方。 
感度：5 ppbvまたは計測器レンジの 0.5%の内、何れか大きい方。 
応答時間：双方向階段状変化量の 63%－5分以内 
入口圧力：1–6.89 bar (15–100 psig) 
出口圧力：大気圧 
必要サンプル流量：600 ml/min （標準温度／圧力の時） 
サンプルガス温度：0°-100°C (32°–212°F) 
出力： 

4行 x 20文字真空蛍光管デジタル表示器 
2 x 完全プログラム可能アナログ出力 4-20 mA、（1,200Ω負荷） 
RS485双方向信号ポート 

アラーム：それぞれ独立した 3つの閉接点、最大直流 32 V、非誘導負荷 1 A、システムアラーム、レンジ警報／較正警
報、濃度警報／較正警報。アラーム信号はインターフェイス RS-485で利用できる。 
ソフトフェアの特徴：水分の読み ppmvまたは ppbv、露点、タイマーの状態、及び計測器の状態を表示する。 
周囲環境：4°C～40°C (40°C～105°F)、相対湿度 90%、非凝縮、非腐食性空気。外気温度が±2°Cに保持された場合、ppbv
レンジで理想的な性能が発揮される。 
電源：85～265 V、47～63 Hz 
取り付けオプション：別置きまたは 19インチラックに据え付け可能 
寸法：(W x H x D): 43.2 x 13.2 x 38.1 cm (17 x 5.2 x 15 インチ) 
ラック据え付けタイプ：同上、但し、高さ 22.1 cm (8.71インチ) 
正味重量：16.79 kg (37 ポンド) 
認可・検定及び基準：NEC クラスＩ、区分 2，グループ A, B, C, D EU EN50081/82; EN61010-1 
 
代表的な用途 
高純度ガス製造 
低温分離法により、典型的な場合には水分数百 ppbvオーダーの本質的に乾燥したガスが得られる。機械停止の原因とな
る分離機の凍結という重大な危険性を回避するため、急激な水分増加はアラームの条件として広く使用されている。水分

増加に対する素早い応答、限界値 100 ppbvから 1 ppmvのアラーム範囲での正確な水分測定値など、モデル 5800はこ
れらの要求を完全に満たしている。 
 
オレフィンの製造、貯蔵及び輸送 
オレフィン製造の低温工程では水分に敏感な触媒が使用される。0.1 ppm以下から数 ppmまでという非常に高い測定精
度を実現し、コンピューター上で直接計測をチェックすることによって、モデル 5800は、オレフィン製造分野で使用さ
れる場合、コールド・ボックスの詰まり防止、ターボ・エクスパンダ凍結防止、正確な容積計測、触媒中毒の防止など

NEC、区分 2に示される水分条件をすべて満たしている。 
 
半導体ガス 
モデル 5800は、半導体産業分野での高信頼度、高効率、低経費の水分分析を実現する。代表的な用途として、接続ポイ
ントでの連続監視、ドロップ・サイトでの重点検査などをあげることができ、分配システムの据え付けや修理のチェック、

シリンダーガスの品質チェックをを行ったりする。モデル 5800は又、特に限界処理ステップなど分析を必要とするポイ
ントに最適である。 
AMETEK社は、半導体産業で使用される場合のモデル 5800に関する総合的な情報を書き込んだ CD-ROMを用意してい
ます。このコピーが必要な場合は、AMETEK Process Instrumentsにご連絡下さい。 
 
           プロセス用計測器のお悩みは、AMETEKの卓越した製品が解決。仕様は断りなく変更されることがあります。 
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